
Secrétariat de l’oral Eiffel RDC EA.008
Filière Matière Bâtiment Étage Salle d’attente

MP / MPI / PC / PSI / TSI Allemand Eiffel RDC
Couloir face à ED.002

MP / MPI / PC / PSI / TSI Espagnol Eiffel RDC
MP / MPI / PC / PSI / TSI Arabe Eiffel RDC MG.005

MP / MPI / PC / PSI / TSI Autres langues 
(chinois, italien, portugais, russe)

Eiffel 3 Amphi centre de langues

PC Chimie-informatique Eiffel 3 Couloir à côté de LC.342
MP Mathématiques Eiffel 4 LC.450
PC Mathématiques Eiffel 3 LC.316
MP Mathématiques-informatique Eiffel 4 Couloir face à LC.409
PC Mathématiques-informatique Eiffel 1 Couloir entre EC.102 et EF.107
PC Physique Eiffel 3 Amphi face à la salle LC.307
MP Physique-chimie Eiffel 4 Amphi centre de langues
MP Physique-chimie-informatique Eiffel 4 Couloir face à LC.421
PC Physique-informatique Eiffel 1 Couloir entre EB.102 et EB.106

MP / MPI / TSI TP de physique Eiffel RDC Amphi VII
MPI / TSI Mathématiques Bouygues 2 Couloir face à E.292

MPI Mathématiques-informatique Bouygues 2 Couloir entre SD.201 et SD.202
TSI Mathématiques-informatique Bouygues RDC Couloir entre SD.014 et SD.015

MPI / TSI Physique-chimie Bouygues 2
Couloir entre SD.201 et SD.202

TSI Physique-chimie-informatique Bouygues 2
MPI TP d’informatique Bouygues 2 Couloir entre H.201 et H.202

MP / MPI / PC / PSI / TSI TP de physique Bouygues RDC Amphi E.093
PSI / TSI TP de S2I Bouygues 1 Couloir devant la salle polyvalente

MP / MPI / TSI Anglais Lumen 2 Espace collaboratif
PC / PSI Anglais Lumen 2 Couloir face aux salles R à U

MP / MPI / PC / PSI / TSI TP de chimie IUT Orsay RDC Accueil de l’IUT

ORAUX

Veuillez vous présenter dans la salle d’attente en prévoyant une marge de temps suffisante pour ne pas être absent lors de l’appel par l’examinateurVeuillez vous présenter dans la salle d’attente en prévoyant une marge de temps suffisante pour ne pas être absent lors de l’appel par l’examinateur


